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内容概要

本书涵盖了CMOS化学微传感系统的各个领域，详细论述了化学微传感器在CMOS中的集成技术。
在做了简要介绍之后，阐述了所有必备的基础知识，介绍了各种化学敏感方法，并介绍了CMOS技术
及其在微、传感器中的应用，最后对未来的发展作出了展望。
 　　本书内容丰富，涵盖了大量的基础知识及CMOS技术中化学微传感器的相关重要信息，适合希望
从事此领域工作的学生、工程技术人员、科学家阅读，对于熟悉本领域的专家也很有参考价值。
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